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可変スリット

ポストマウントタイプの可変スリットで、精密研削および微

細研磨仕上された1組のナイフエッジが左右同時に移動します。

■ 0～4 mmの範囲でスリット幅の調整可能

■マイクロメータのスケールは、10μmの分解能

■スリット幅の調整は、1.5μmの設定分解能

■スリット開口部の前面に配されているスライド式V字型
シャッターにより、スリットの実効長を0～12 mmの範囲
で調整可能


